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(54) Hochvakuumpumpe

(57) Die Erfindung betrifft eine Hochvakuumpumpe
(100) mit einem Stator (120), einem schnell drehenden
Rotor (110), einem Wälzlager (130; 230; 330) und einem
Mittel (144; 268; 368) zur Schmierung des Wälzlagers.

Die Erfindung schlägt vor, dass das Mittel angepasst ist,
durch Entladung des Rotors Überschläge zwischen Sta-
tor (120) und Rotor (110) zu verhindern
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